KIT DE ESTUDIO DE LA
OPTICA ONDULATORIA SOBRE
PIZARRA MAGNETICA

Mod. F-RIF-2/EV

El kit permite estudiar los fenédmenos de la dptica ondulatoria,
la refraccion, la interferencia, los hologramas. La fuente usada
es un diodo laser de 635 nm.

PROGRAMA DE FORMACION
 Interferencia

 Difraccion con un orificio o una rendija

e Polarizacion

e Absorcion de la luz

¢ Hologramas

DATOS TECNICOS

¢ Diodo laser de 635 nm 1 mW, laser de clase 2
e Lente convergente

* 2 espejos

¢ Espejo semitransparente

e Pantalla

» Serie de filtros coloreados (rojo, verde, azul)
¢ Filtro polarizador

¢ 2 diapositivas con orificio circular

e 2 aberturas cuadradas

» Rejillas de difraccion

¢ Rejilla en cruz

¢ Holograma

¢ Lamina delgada de vidrio para interferencia
e Soportes para elementos Opticos

¢ Bateria para laser

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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